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摘要(译)

本发明涉及一种显示装置及其制作方法，该方法可高精度地一并除去辅
助配线上的上的有机层，由此能够实现合格率的提高和生产性的提高，
从而得到上述具有有机电致发光元件的显示装置。其中，在基板(2)之上
的各像素(a)上构图形成下部电极(4)。在各像素间形成辅助配线(N)，该
配线的结构是具有由比下部电极光吸收率高的导电性材料构成的光吸收
层(9)。在形成有下部电极和辅助配线的基板是以覆盖下部电极的状态形
成有机层(5)。通过来自有机层侧的激光的照射，使在有机层的下部露出
的光吸收层与激光进行热交换，选择性地除去光吸收层的上部的有机
层。在基板上形成上部电极(6)，其与下部电极之间隔着有机层，并在有
机层被除去的光吸收层部分与辅助配线连接。
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